
Leica DMI 5000 M



智能化
高清晰
系统化
灵活

徕卡新型倒置显微镜能让您最大程度地观察到您的样品。我

们的光学与设计工程师为此倾注了全部才华。Leica DMI 5000
M－久负盛名的 Leica MeF4的接班者，不但能给您带来最佳

的图像品质。其智能化操作将令您体验到专业显微技术带来

的愉悦。显微镜的使用从来没有这样方便过。它是您完成研

发、质保和测试任务的最佳选择。

智能成像－只需按动一个按钮

Leica DMI 5000 M的智能功能将令您印象深刻。无论需要调

节对比度、照明强度或观察方法，它都能让您以最简单的操

作获得最出类拔萃的图像。每次操作，DMI 5000 M交出的图

像都会令您满意。

经验和创新－创建明亮图像的艺术

新颖的反射光轴是徕卡的发明，它使光学显微镜在亮度、景

深及清晰度方面无所不能。DMI 5000 M及配套的夹杂物软件

将令您体验到徕卡品牌的境界。

未来扩展的可靠基础

Leica DMI 5000 M为用户留下了选择空间－从带固定载物台

的手动支架和手动对焦装置，直到全电动支架。任何时候都

可以进行升级，如添加电动DIC系统。

系统设计优于简单的部件叠加

系统化设计的徕卡产品就像团队中的成员，它们相互配合，

更为有效地完成您的应用方案。从显微镜和CCD，直至软件

产品解决方案，徕卡公司的产品完善丰富。请用我们的产品

系列组成您自己的系统吧－所有组件的合作将天衣无缝。

数码时代的新型

倒置显微镜
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徕卡产品，由Christophe Apothéloz设计



4

“Leica DMI 5000 M的开发目标是最大透射率、均匀性和最佳的

对比度。一个全新光学系统将展现在您的眼前，并满足标本材

料再现的最高要求。”
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为您提供最多的细节

徕卡品牌代表光学性能方面的最高标准。创新的HC物镜将

现代光学产品的潜能发挥到极致，以获得可靠的分辨率和对

比度－尤其是在要求苛刻的材料科学显微技术领域。

光学天才

工作距离长，同时具有很高的清晰度－这就是您对专业级材

料显微物镜的期望。徕卡的答案就是HC光学产品，它能使

您获得最大的数值孔径和工作空间。您将体验到从未有过的

高对比度、高清晰度；包括明场、暗场和干涉相衬。

自动物镜转换

对于从低放大倍率切换到高放大倍率物镜，再重新切换回去

并相应地变换光强等其它参数，您感触颇深吧。现在，有了

Leica DMI 5000 M，这项费时，刺眼，引起振动的过程已经成

为过去。只要按一下按钮，物镜就会自动改变，并完全齐焦，

光强也自动匹配。

经验和创新－

创建明亮图像的艺术

亮丽
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电动 5倍物镜旋转盘
按一下按钮，即足以改变物镜。显示器即刻显示
当前物镜放大倍率和整体放大倍率。
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为工业，材料而设计的产品
工业用显微镜必须满足严格的要求。下图所示的系统解决方案包括一台使用反射光和透射光进行实验的 Leica DMI 5000 M工业倒
置显微镜，带手动载物台、电动物镜转盘、电动聚焦装置和DFC280彩色数码CCD。

Leica DMI 5000 M：

• 齐焦管理系统可以在任何时候确保清晰锐利的图像－
甚至在更改了放大倍率之后。

• 一按按钮，就可以在反射光和透射光之间进行快速切换。

• 物镜切换可全自动进行。

Leica DFC280
• CCD有 FireWire端口，用于快速传输图像。
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完美的配置

面向各种挑战

灵活

未来的保障－

无限的升级可能

在相同条件下对大量类似标本进行试验时，速度和再现性极

为重要。完成这类任务的理想工具就是Leica DMI5000 M－材

料显微技术从来没有这样快速、容易过。智能光栏和光强度

调节、电动聚焦、自动对比度管理系统，自动物镜变换 (包括

自动化DIC功能) 能在短时间内完成对图像要求最苛刻的工作。

有了DMI5000 M，您可以全神贯注地做您的研究工作而不用操

心显微镜操作。

灵活性是关键

您可以按照标本和试验的要求选择自动化程度。DMI 5000 M
的模块化设计使您能放手工作－无论您所需要的是手动聚焦

驱动装置还是手动载物台。具体配置取决于工作和个人爱

好。

多功能性是徕卡的标准

在反射光下观察机械加工后的金属表面，或是在透射光下进

行粉末检验－一切由您说了算。Leica DMI 5000 M，提供的全

新反射光观察方法管理系统，可对明场、暗场、DIC和偏光

进行控制。按动按钮，即可得到透射光；动动手指，您就能

操纵明场、暗场、DIC、POL和相衬成像。繁琐的显微镜调

节将一去不复返。
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系统状态一目了然
在状态显示器上，显微镜的所有设置都可以一眼
看到。可以直接在控制面板上选择用于各种观察
方法的反射镜或光学变倍变换器。

轻松添加组件
打开反射镜转换盘出口即可轻松更换反射镜，并
且不需要任何工具。
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智能成像－

只需按动一个按钮

恰到好处的照明

为了保证得到最佳的图像，每次换过物镜后，您都得调整亮

度和光栏。算算每天得做多少次这样的工作！现在，这已经

一去不复返了！ Leica DMI 5000 M的照明管理系统将为您可

靠地处理这项工作。在改变放大倍率或观察方法时，它会自

动将亮度、光栏和视场光栏设置为最佳值。当切换到更高的

放大倍率后，Leica DMI 5000 M会立即采用以前设定的光强

值。如果您在设置方面有特殊要求呢？这时，您只需要对设

置做些改变，显微镜将立即存储改变后的设置，并在下一次

实验中采用。

色温平衡

秘诀：内置式CCIC (恒定色温控制) 将色温恒定保持在 3200 K。
即使在低电灯电压的情况下，钢、陶瓷之类的标本图像中也

不会再出现红色光－彩色再现性不再取决于灯光强度。

智能

9

恒定色温 (CCIC)
反射光轴具有自动CCIC模块。它可保证 3200 K的
恒定入射光色温。

照明管理系统
徕卡照明管理系统位于DMI 5000 M的左侧，用户
可自行对光栏和光强数值进行调整。该设备会将
用户为每个物镜设置的光强、视场和光圈光栏值
存储下来。用户还可以按动按钮，在反射光和透
射光之间进行切换。管理系统会存储每一次更改，
并在显示器上显示。





智能

智能成像－

只需按动一个按钮

观察方法的转换－好似变魔术一般

现在，反射镜的手动操作已经成为“往事”。有了 Leica
DMI 5000 M，只要按一下“DF”按钮，就足可以自动调节暗

场。显微镜知道暗场观察方法需要什么样的光学部件，并将

它们正确地插入到光路中。

微分干涉观察更令人振奋：碰碰按钮，就能将起偏镜、检偏

镜和适当的棱镜放置到光路中。调节微分干涉就是这么简单：

无论是反射光还是透射光－都只需要按一下按钮。

MYcroscopy
Leica DMI 5000 M共为您提供了 7个可自由编程的按钮，您可

以用这些按钮实现最重要的功能。使用这些按钮创建自己的

显微系统吧－让各种功能物尽其用。

一劳永逸

Leica DMI 5000 M可以配置成手动 z聚焦或带齐焦功能的电动

z聚焦。Leica DMI 5000 M电动齐焦功能能够对微小的齐焦差

进行补偿。另外，可以自动存储和选择焦平面和最低限位的

平面。
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自由设定
其中 4个可自由编程的按钮位于显微镜的左手边。
右侧还有三个按钮可供使用。如果使用 Smart-
Move遥控组件，还另有四个可自由编程的按钮
供使用。使用这些按钮来配置显微镜，显微镜就
能完美地匹配用户的要求。

调焦管理系统
调焦管理系统位于显微镜的右手边，可以存储、
管理和移动到两个焦平面。除了存储焦平面外，
还可以存储最低限位，以确保即使是在载物台设
置复杂的情况下，物镜也能可靠地变换。
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Leica DMI 5000 M：

• 电动聚焦与齐焦管理系统携手保证随时获得清晰图像－
甚至在改变放大倍率后。

• 按动按钮，可以启用内置的“夹杂物计数”软件。

• 在全景和观察对象之间进行全自动切换。

Leica DFC280：
• CCD有 FireWire端口，用于快速传输图像。

Leica Steel-Expert软件：

• 软件解决方案配有用于摄像机和显微镜的驱动程序模块，
因而可以对整个系统进行遥控。

钢纯度检验
用于评估钢纯度的显微镜系统必须满足严格的要求。这里介绍的是一个完全一体化的系统的解决方案。Leica DFC280数码彩色CCD、
DMI 5000 M显微镜和“Steel-Expert”分析软件



钢纯度检验变简单了

带有“夹杂物分析”的 Leica DMI 5000 M使您能快速、轻松

地进行钢纯度检验。只要按动按钮，就可以得到面积为

0.71 x 0.71 mm、物镜放大倍率为 10倍的视野。这使用户可以

完全按照标准要求来确定纯度。

会思考的显微镜

Leica DMI 5000 M和“Steel Expert”软件包组合是进行钢纯度

检验的理想工具。软件的常规工作包括以最高精确度对硫化

物、硅酸盐或 TiN夹杂物进行快速、方便的评估等。您可以

使用“Steel Expert”软件自动对钢材料中的非金属夹杂物进

行定位、标识和分析。“Steel Expert”还能面对不同的标准

并解决它们的转换。用户只需向程序输入要用于检验的标准，

剩下的工作由 Leica DMI 5000 M Steel Expert完成。

目之所及，了然于胸

精心构造的参数显示屏使用户一目了然。物镜和整体放大率、

观察方法或当前光强设置的有关信息全部显示，当前载物台

和聚焦位置也不例外。Leica DMI 5000 M还提供了简易、方

便的高度测量可能。

一目了然

按下前面板上的按钮，可以使用最重要的功能：观察方法切

换、光学变倍或当前CCD输出端。显示器上立刻会出现反馈

信息。
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集成

控制器设计清晰明了
前控制面板显示出最重要的功能。每个反射镜可
以直接控制。按动按钮打开或关闭光闸，接通

CCD输出端或调节标本的光学变倍。显示器上立
刻会出现反馈信息。

智能成像－

只需按动一个按钮

状态显示
显微镜的全部当前设置一目了然：当前的观察方
法、所选择的放大倍率、设置的光强参数、所选
择的CCD输出端以及焦平面的有关信息都能从显
示器上读取。
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图像记录－
永远具有最佳设置

按动按钮即可聚焦

全新：数码 CCD的自动聚焦软件。在使用 Leica DFC280、

DFC320或DFC480时，用户现在可以因拥有自动寻找并保存焦

平面的自动聚焦软件。

无所不包的各种数码CCD
徕卡数码 CCD配有标准 FireWire端口，用于将图像快速传送

给 PC机和 Macintosh计算机。从用途不一的彩色数码 CCD，
到用于高清晰度荧光图像的单色冷CCD，徕卡的产品包罗万

象。所有数码 CCD 都有多种清晰度，并可使用实时图像模

式。



加倍观察，加倍发现

Leica DMI 5000 M具有三个摄像机输出端，能够与各种CCD
匹配。两个电动输出 (左和右) 使您能按要求在 0/100%或

50/50% 或 80/20% 之间进行切换－全部工作都靠按钮完成。

镜筒上的出口是为由于两侧装有附件而没有空间的用户设计

的。用户可以自由选择使用哪一个端口以及这些端口将会接

受到多少光。通过 13种各不相同的组件－具有各种透光率

的光学棱镜－进行组合，可产生各种不同的CCD输出结果，

以满足用户的不同需求。

重复不可避免

同一个实验常常在数周或甚至数月后以新的标本重新进行，

以便进行比较。迄今为止，这几乎是不可能的，因为您不能

完全恢复显微镜的设置。徕卡的新型存储与复原模块能够帮

您解决这个问题！此软件模块存储连同图像在内的显微镜的

全部设置。如果必须在相同条件下获取标本图像，您只要按

一下按钮，显微镜就会恢复原条件。

徕卡显微镜－全体用户的完美装备

同一台显微镜常常会被不同的用户使用。每一个用户通常都

有独特的个人要求。有了徕卡的MUP (多用户包) 软件，您就

能为每个用户轻易创建和存储自定义显微镜配置，并通过输

入口令恢复这些配置。

一体化系统设计优于

单个部件的简单组合

15

Leica DFC320数码彩色CCD

集成

电动侧光路出口
一个 4位的电动圆盘控制 2个横向端口，该圆盘
可根据个人要求安装分光镜，以便将 100%、80%
或 50%的光引向左或右输出端口。您只需要按动
按钮，将它设定到理想位置就可以了。

顶部CCD输出端
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支架

聚焦装置

物镜转盘

控制器

载物台

自动化部件

反射光轴

聚光镜

透射光轴

电源

显示器

接口

常规

支架

SmartMove (遥控)

机械式载物台

电动式载物台

聚焦 (选装)

照明管理系统，透射光

观察方法管理系统

CCIC

观察方法

反射镜转换圆盘

常规

S1-28

照明臂

Leica DMI 5000 M
• 位于CTR4000、CTR6000或CTR6500电子盒中

• 信息显示器 77 x 49 cm (宽/高)

• 2 x RS232
• 2 x USB

• 电动或手动

• 电动式具有 5档速度

• 可在精调和粗调间转换

• 5x M32
• 电动，完全编码

• 7个可自由编程的按钮

• 带有固定功能的按钮，用于

－照明管理系统、聚焦功能、摄像机端口、光学变倍、荧光功能

• 聚焦 (z) 和载物台移动 (x，y) 控制元件

• 4个可自由编程的按钮

• 固定载物台

－陶瓷涂层

－可使用各种附件

• 3叠式载物台 (手动或电动)
• 扫描载物台 (扫描载物台)

• 包括齐焦功能

• 定位存储器插槽 (用于快速移动到两个 2位置)

• 根据当前使用的物镜和观察方法调节亮度、光圈和视场光阑

• 根据当前使用的物镜和观察方法搭配光学元件，如棱镜或光圈

• 调节视场光阑以适应目镜或摄像机芯片 (圆形或矩形光阑)

• 恒定色温控制－色温保持为 3200 K

• BF、DF、POL、DIC、FL

• 电动，最多 4个反射器 (2个固定，2个可调)
• 12 V/100 W卤素灯

• 电动视场光阑

• 可容纳 2片滤片的滤片匣 (滤片)
• 集成式闭合装置 (快门)

• 电动聚光器转盘，用于带有如下部件的光学元件：

－ 4个大开口，用于棱镜、DF阻块、BF、PH环

－ 3个小开口，用于BF、PH环

• 集成式电动有效光阑

• 适用于从 1.25到 100倍的放大倍率

• 电动翻盖式聚光镜头 (可选用机械式)

• 12 V/100 W卤素灯

• 电动视场光阑

• 集成式闭合装置 (快门)
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铜锌变形线，1:1500

锡，弯晶变形，1:100

带再结晶的青铜，弯晶，1:200

照片：Ursula Christian，德国Pforzheim (普福尔茨海姆) 大学
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Leica 
DMI5000 M
系统一览
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